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Composante ISTY Campus de Mantes en Yvelines
Niveau de dipléme Ingénieur MT3
Mention Mécatronique universite pariIs-SACLAY
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Noter ici toutes les remarques uiles aux étudiants

& Contrdle continu intégral
Evaluation semestrielle

Les soutenances du Rapport de Situation Professionnelle (RSP) auront lieu durant la séquence professionnelle,

par conséquent, les apprenti(e)s doivent soit prendre un congé, soit demander une autorisation dabsence  leurs employeurs.

Les dates des épreuves de la 2nde chance et des jurys semestriels présentent un caractére prévisionnel et sont données  titre indicatit

* Date limite VMESH : Date limite a laquelle les étudiant.e.s en situation de handicap ou atteint.e.s d’une maladie invalidante doivent avoir passé la visite médicale pour pouvoir bénéficier d'un aménagement pour les examens et concours.




